
Весенний семестр 2020/2021 учебного года

Расписание занятий группы М19-601
ПОНЕДЕЛЬНИК

08:30 — 10:05 ■ ЛАБ Конструирование (08.02.2021 — 05.04.2021)  Индришенок О.В., Ушков А.В.  ВНИИА
10:15 — 11:00 ■ ЛЕК Конструирование (08.02.2021 — 05.04.2021)  Индришенок О.В., Ушков А.В.  ВНИИА
11:05 — 12:40 ■ ЛАБ Конструирование (08.02.2021 — 05.04.2021)  Индришенок О.В., Ушков А.В.  ВНИИА
12:45 — 15:15 ■ ЛЕК Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной

продукции (08.02.2021 — 01.03.2021)  Гребенев Е.В.  ВНИИА
■ ПР Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной
продукции (08.03.2021 — 05.04.2021)  Гребенев Е.В.  ВНИИА

15:20 — 17:00 ■ ЛЕК Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной
продукции (08.02.2021 — 15.02.2021)  Гребенев Е.В.  ВНИИА
■ ПР Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной
продукции (22.02.2021 — 05.04.2021)  Гребенев Е.В.  ВНИИА

ВТОРНИК
08:30 — 10:05 ■ ЛЕК Ф Военная подготовка  каф.20
10:15 — 16:05 ■ ПР Ф Военная подготовка  каф.20

СРЕДА
08:30 — 11:00 ■ ЛАБ Микропроцессорная техника (10.02.2021 — 31.03.2021)  Бенеш П.Б.  ВНИИА
09:20 — 11:00 ■ ЛЕК Микропроцессорная техника (07.04.2021 — 14.04.2021)  Бенеш П.Б.  ВНИИА
11:05 — 12:40 ■ ЛЕК Микропроцессорная техника (07.04.2021 — 14.04.2021)  Бенеш П.Б.  ВНИИА

◩ ЛЕК Микропроцессорная техника (10.02.2021 — 24.03.2021)  Бенеш П.Б.  ВНИИА
◪ ЛАБ Микропроцессорная техника (17.02.2021 — 31.03.2021)  Бенеш П.Б.  ВНИИА

ПЯТНИЦА
12:45 — 16:05 ■ ЛЕК Методология научного познания (12.02.2021 — 26.02.2021)  Миронова Н.Б.  ДОТ

■ ЛЕК Методология научного познания (05.03.2021 — 12.03.2021)  Миронова Н.Б.  ДОТ

СУББОТА
11:55 — 12:40 ■ ЛЕК Методы планирования и управления деятельностью современного предприятия

приборостроения  Абакумов Е.М.  А-220
12:45 — 15:15 ■ ПР Методы планирования и управления деятельностью современного предприятия

приборостроения (13.02.2021 — 10.04.2021)  Абакумов Е.М.  А-220


